
研究評価委員会 

「異分野融合型次世代デバイス製造技術開発プロジェクト／          

高機能センサネットシステムと低環境負荷型プロセスの開発」 

（事後評価）第１回分科会 
日 時：平成２３年１１月２８日（月） １０：３０～１６：１０ 

場 所：産業技術総合研究所 つくばセンター（つくば東地区） 

ＮＭＥＭＳイノベーション棟１Ｆ 国際セミナー室 

 

議事次第 

 

＜公開の部＞  

１． 開会、分科会の設置、資料の確認 10:30～10:40   (10 分) 

２．分科会の公開について 10:40～10:45  (5 分) 

３．評価の実施方法と評価報告書の構成について 10:45～10:50   (5 分) 

４．プロジェクトの概要説明（公開）   

４．１「事業の位置づけ・必要性」及び「研究開発マネジメント」 

４．２「研究開発成果」及び「実用化の見通しについて」 

10:50～11:10   (20分) 

11:10～11:30   (20分) 

４．３ 質疑 11:30～12:00   (30分) 

  

      (昼 食) 12:00～12:50   (50 分) 

  

５．プロジェクトの詳細説明（公開） 
12:50～13:50   (60 分) 

   [説明30分、質疑30分] 

  

      (休 憩) 13:50～14:00   (10 分) 

＜非公開の部＞  

６．現地調査  

8/12インチＭＥＭＳライン 14:00～15:30   (90 分) 

  

      (休 憩) 15:30～15:35   (5 分) 

７．全体を通しての質疑 15:35～15:55   (20分)  

  

＜公開の部＞  

８．まとめ・講評 15:55～16:05   (10 分) 

９．今後の予定 16:05～16:10  （5 分）  

10．閉会 16:10 

 

以 上 


